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摘要(译)

从基板（1）的限定区域去除有机的，优选聚合的发光材料（4）的方法
包括以下步骤：将荫罩（5）布置在除了限定区域之外的有机材料上，以
及通过掩模将离子束（7）施加到限定区域。该方法可用于形成有机发光
二极管阵列。
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